Plan høsten 2006, oppdatert 28/06-2006
Fys 4230 Mikro- og nanosystem modellering og design 

Ansvarlig: Liv Furuberg, SINTEF, email: liv.furuberg@sintef.no

Lærebok: Stephen D. Senturia "Microsystem Design"

	Uke


	Dato
	Tema
	
	Litteratur

	34
	22/8
	Oversikt over kurset, eksempler på mikrosystemer og modellering


	Liv
	Kapittel 1 +2 i Senturia

	35
	29/8
	Besøk på SINTEF

Møt opp i Gaustadalleen 23, ved siden av IFI. Øvre inngang, vestsiden av bygget.
RIE ets 
	Peter Østbø/Preben Storås
	

	36
	05/9
	Mikromaskinering  produksjonsprosesser (TMAH ets, si-krystall, glass/silisium bonding, tynne filmer, oksydasjon, metall)

Flow sensor som eksempel


	Liv
	Kapittel 3.1, deler av 3.2 og 3.3

Oppgave 3.1

Oppgave 3.4

	37
	12/9
	Silisium

Elastisitetsteori

Bjelker, elastiske strukturer


	Liv
	Kapittel 8.1, 8.2, 8.4, 8.5

Kapittel 9.1, 9.3, 9.5 

Obligatorisk oppgave 1 startes: Bjelkesensorer

	38
	19/9
	Kapasitans, kapasitivt akselerometer
Coventor, design av masker

---------------------------------------------------

Obligatorisk oppgave 2 startes, Coventor Beam
You will need an UiO password and a time schedule for your work. 

Akbar Ali Khan is responsible for Coventorware at the Physics department


	Liv

One hour lecture, only
	www.coventor.com
Kapittel 19 (ikke 19.3, 19.4.3)



	39
	25/9-26/9
	Full days course on TRONIC’S manufacturing process and on Coventorware at HiVE, Borre i Vestfold
See:
http://www.stimesi.org/pdf/Sensonor-tronics-MEMS.pdf
The students will need to arrange for transportation. You will probably need 2 or 3 cars.

	Lecturers from TRONIC’S (France), HiVE and SensoNor (Horten)
	Register at
http://www.stimesi.org/pdf/Sensonor-tronics-MEMS.pdf


	40
	3/10
	Ingen undervisning


	
	

	41
	10/10
	Koblede elastiske-elektrostatiske systemer, pull in


	Liv
	Obligatorisk oppgave 1 og 2 leveres

	42 
	17/10
	Elektrostatisk aktuert speilarray

Speiloppgave


	Håkon Sagberg,
SINTEF


	Deler av kapittel 20, (kapittel 13.4.1.1)

	43
	24/10
	Piezoresistiv trykksensor


	Ingelin Clausen,
SINTEF
	Kapittel 18 (ikke 18.3.1, 18.3.4)

	44
	31/10
	Mikrofluidikk

Eksempler på og fysikk for fluider i mikrokanaler

Oppgave, kapillærrør


	Michal Mielnik,
SINTEF
	Artikkel i Physics Today:


" 

http://www.physicstoday.org/pt/vol-54/iss-6/p42.html



Kapittel 13 i Senturia (ikke 13.4)



	45
	7/11
	One day course on the SensoNor microBUILDER manufacturing process

In the physics building


	Per Øhlckers
Christopher Grinde
	

	46
	14/11
	ASIC for trykksensor


	John Raaum,
NORDIC

semiconductor
	Obligatorisk oppgave 3: Selvvalgt Coventor oppgave skal defineres av studentene



	47
	21/11
	Fluid mikrosystemer

DNA amplifisering
	Liv
	Deler av kapittel 22 i Senturia + kapittel 11.5.1



	48


	Ca 28/11
	Studentene holder 15 min. foredrag for hverandre om sin løsning av obligatorisk oppgave 3


	Liv
	

	49
	ca 7/12 
	Eksamen. Muntlig med foredrag.
	Liv
	


